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1. Deskripsi

Matakuliah Fisika Koloid Dasar ini membahas tentang definisi koloid, jenis-jenis koloid, karakterisasi koloid, aplikasi koloid dalam berbagai industri seperti industri makanan dan minuman, industri farmasi, industri cat (painting), industri tinta printer (printing), industri pelapisan (coating) dan sejenianya. Selain itu juga membahas stabilitas koloid dengan bermacam-macam teknik stabilisasi larutan koloid. Berbagai teknik karakterisasi partikel koloid diuraikan dengan panjang lebar.
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